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Отмеченные  достоинства: Работа посвящена актуальному направлению в современной 

микроэлектронике, связанному с изучением проблем теплопереноса в многослойных 

материалах. Булатовой О.В. были изучены различные математические  модели и алгоритмы,  

применяемые для изучения процесса теплопереноса в арсенид галлиевых наноструктурах. 

Проанализированы их достоинства и недостатки и предложены подходы к решению 

поставленной задачи.  

 

Отмеченные недостатки:  В работе автором не была представлена программная реализация 

предложенных подходов, в связи с чем нет возможности оценить  их применимость к решению 

поставленной задачи.  

 

Заключение:   Магистерская диссертация заслуживает оценки «удовлетворительно», а ее автор 

–   Булатова О. В. присвоения степени «магистр» по направлению «Фундаментальная 

информатика и информационные технологии»        
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